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INFORMACIA

dla Wykonawcéw nr 1

+Wymiane pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., bedacym
czescig infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego - Etapll”

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:
1) Przewidziana w postepowaniu do zastosowania papa o parametrze gigtkosci w niskich temperaturach do minus
25 st C przy istniejacym dwuwarstwowym pokryciu w naszej ocenie jest dobrana zbyt rygorystycznie co naraza
Zamawiajacego na podniesienie niepotrzebnie wysokich kosztéw wykonania ( w naszej ocenie wystarczyloby
zastosowanie papy o parametrze gietkosci do minus 20 st. C). Czy w zwigzku z powyiszym Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie papy o parametrze gietkosci minus 20 st. C?

Odpowiedi:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy zamieszcza ponizej dopuszczalne parametry papy:
12. Odpornos¢ na uderzenie (met.A) > lub = 1250mm
13. Wytrzymatosc ztaczy na scinanie > lub = 750 N/SO0mm
14, Gietkos¢ w niskiej temperaturze > lub = -20°C
15. Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz min. 950£200 N/S0mm
16. Maksymalna sita rozciggajaca w poprzek min. 750200 N/50mm
17. Wydluzenie wzdtuz 50 £ 15%
18. Wydluzenie w poprzek 50+ 15%
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